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Sposéb oznaczania malych ilofci Hlenu w gazach
Patent trwa od dnia 30 kwietnia 1958 r.

i N
Dotychezas znane sposoby ilééciowego ozna-
czania tlenu w gazach przez utlenianie fosforu
sa sposobami periodycznymi. Polegaja nd po-
bieraniu oznaczonej ilo$ci badanego gazu za -po-

moca pipety lub innego skalowanego naczynia, -

i nastepnie wprowadzaniu pobranej prébki gazu
do reaktora z fosforem, gdzie nastepuje reakcja

fosforu z tlenem znajdujacym si¢ w gazach.

Po zwigzaniu w ten spos6éb tlenu ponowny po-
miar objetoSci pozostalego gazu pozwala ustalié
ubytek objetosci, a zatym i zawarto$é¢ tlenu.
Metody te réinig sie¢ miedzy sobg ksztaltem
pipet i aparatéw do reakcji z fosforem, cza-

_ sem prowadzeniem reakcji utleniania lub. spo-

sobem pomiaru zmiany objetoci. Wymagajg
one stalej wykwalifikowanej obstugi i dhugiego
czasu do wykonania pomiaru. Poza tym metody

te nie obejmuja zakresu malych stezern tlenu.

Minimalna' zawarto$¢ tlenu mozliwa do ozna-
czenia 0,1% jest oznaczana z bardzo duzym
biedem.

*) Wiasciciel patentu oswiadczyl, ze twérea
wynalazk_u jest mgr inz. Janusz Milewski.

Spos6b wediug wynalazku pozwala na ciggly
pomiar stezenia tlenu w zakresie malych za-
warto$ci  (ponizej 0,5%) z duzg dokladnoécxa
i nie wymaga stalej obstugi.

-Sposéb wedtug ~,wynalazku polega na ciagtym

przeplywie analizowanych gazéw przez reaktor

z fosforem. Tlen zawarty w gazach, podczas

reakcji z fosforem wytwarza mgle produktéw
utleniania. Stezenie tej mgly w danych warun-

- kach jest funkcjg stezenia tlenu w analizowa-

nych gazach. Oznaczajac stezenie mgly mozemy

okres$lié ta3 metoda stezenie tlenu w analizowa-

nych gazach w sposéb ciagty. )
Stezenie mgly mozna oznaczaé¢ na przyklad
nefelometrycznie lub .turbidimetrycznie. W tym
przypadku przez naczynie szklane, przez ktére
przeplywaja gazy zawierajace mgle, przepuszcza
sie wigzke $wiatla, padajaca nastepnie na fo-
toogniwo -polgczone ze wskaZnikiem. Wychy-
lenia wskazZnika bedg zalezne od natezenia
Swiatla padajacego na komérke, za§ natezenie
§wiatla bedzie zalezne od stezenia mgly, przez
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ktéra przechodzi wigzka §wiatla, gdyz im wiek- -

sze jest stezenie mgly, tym wigksze bedzie



rozpraszanie $§wiatla. Wychylenia wskaznika
beda wiec zalezne od stezenia tlenu w ga-
zach.

Aparat nalezy wycechowaé przepuszczajac
Frzez urzadzenie gaz o znanej zawarto$ci tle-
nu. Mozna zastosowaé takze wskaZznik pola-
czony z samopisem, a réwnoczeénie przekaznik
do sygnalizacji $§wietlnej lub dzwiekowej, ktory
bedzie reagowal przy zbyt matej lub zbyt du-
zej zawarto$ci tlenu w gazach. Aparat wyma-
ga jedynie periodycznej konserwacji.

Schemat sposobu z zastosowaniem pomiaru
turbidimetrycznego przedstawiony jest na ry-
sunku. Analizowane gazy przeplywaja przez
reaktor 1 napelniony fosforem. Fosfér jest stale
splukiwany woda, ktéra odplywa przez zam-
kniecie hydrauliczne. Mgla produktéw utlenia-
nia fosforu przeplywa naczyniem analizatora 3,
przez ktére przepuszczana jest wigzka swiatla
z reflektorka 6.

Swiatlo przechodzace przez naczynie pada
na fotoogniwo 4 polgczone ze wskaZnikiem 5.

Swiatlo rozpraszane przez mgle jest pochlania-
ne przez czarno pomalowang ostone (nie uwi-
doczniong na rysunku).

-Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b iloSciowego oznaczania matych  ilosci
tlenu w gazach. przez utlenianie fosforu,
znamienny tym, Zze badany gaz prowadzi
sie systemem cigglym przez naczynie z fos-
forem i stezenie tlenu okre§la réwniez sy-
stemem cigglym przez pomiar stezenia mgly
produktéw utlenienia fosforu.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze stezenie mgly oznacza sie nefelometrycznie
lub turbidimetrycznie.
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